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KATAAOI'OY EPTAXTHPIAKON AYKHYEQON 1°° EEAMHNOY 2019-20

A/A Tithog aoK6EMG Emprénov AeEayoyn/ | Zyomy/Topéac/Epyactiipro
pélog AEIN | Xvovemkovpnon
1.x | HoAvpepiopog pebarpuiucod A. Zovpmovhdxng | Ap. . Toving (EAIIT)
peboviiov pe teyvikn padog Kot
VTOAOYIGTIKT] LEAETT) TOV OAVGMTOV
TOAVLEPIGLOV BEPLOTAUCTIKMOV
2. AEN OA ITPATMATOIIOIHOEI TO TPEXON AKAA. ETOX Xnukdy Minyovikdv/ Emotipme kot
3. 0O&e1d0avaymyKog TOAUEPIGUOG A. Zoopmovddkng E. Kavelhomodrov Teyvucnig tov YAKOV/ -
AKPLAOVITPIMOV LLE TEXVIKY (ETEIT)
Stodvpotdc / kKoTafodiong
4. [ToAvpepn g TpocpoPnTKd VAIKE A. Zovpmovhdaxng Ap. I1. Tewpyiov
KOl LOVEVVOAGKTEG (EAIIT)
5. AV Unyovikn @acpotooKonio E. Kovto® H. Xapitog (YA) Epoppoocpéveov Mabnuatikdv ot
dvokov Emomudv / Mnyaviknig/
Epyaot. Avtoymg YAkav
6. Awpoptkn Beppidopetpio capwong A. Kvpitong 0. Baothedon (YA) Eopoppocpévov Modnpatikdv Kot
dvokdv Emompuov / duokng /
Epyoot. Amiektpiknig PooHoTOGKOTIOG
7. Babeia kofhavon eninedov eddopatog | A. Mavoldkog A. Aapmpdémovrog (YA) M ovoASy eV Mievicdy /
Teyvoroyiog Katepyasidv/ Epyoaot.
8. "Eloon A. Move,rdkog L. Hoamavroviov (YA) | Teyvoloyiag Katepyaoidv (Ktipto Z)
9. Axtvovaivon pe oxtiveg X (XRD) E. ITavAdTov - Xnuikov Mnyavikeav/ Xnup. Emompdov/
Epyaot. T'evikng Xnpelag
10. Xapoktnpiopdg avopbotikov eroenv | K. AépPog Ap. ©. Apyvpomovrog | HMMY/ Xvot. Metad. [Tinp. & Teyv.
petdAlov- nuiaymyov (diodot (EAIIT) Ylkov / Epyact. Hiektpoteyvikdv
Schottky). Ylkov
Ddotofolrtaixd eovopevo.
11.% | Mehétn wKpoypagikng doung pe I'. ®ovprapng Ap. I1. Toaxipiong Mny.Metodreiov-Metodlovpydv/
UIKPOOKOTIKESG EBOdOVG (EAIIT) MetaAlovpylag kot Teyvoloylog
Ylkov/ Epyoct.Metolhoyvooiog
12.% | TTapoaokeny Kot xapaKIpiopuoc X. Apyvpovong Ap. I1. TTovdng Xnpkedv Mnyavikav / 2ov0. & Avamrt.
KEPAUKDY DAKOV Buopny. Awdwkaciodv / -
13.
14. AEN OA TTPAITMATOIIOIHOOYN TO TPEXON AKAA. ETOZ
15.
16. Hapaokevn mopwdodv kptopdtov ywoo | A. Toetoékov I. Kitoov (YA) Mny.MetoAreliov Metadhovpymv/

Bloloyikég QUpPOYES e TNV TEXVIKY
™G AVoPILimong

Metarrovpyiog & Teyvoroyiog YAkmv
/ Epyactiplo Metalhoyvaoiog

* Yroypeotikt emAoyn 1@V cuykekpévav Epyastmplok®v Acknoemv amd OAES TIG OUASES



